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DÜNNE sCHICHTEN

Plasmagestützte Flascheninnenbeschichtung
Einfluss des Substratpotentials auf die Barrierewirkung der Schichten
Karim Bahroun, Henrik Behm, Rainer Dahlmann, Christian Hopmann

Durch Anlegen einer substratspannung kann im sogenannten 
 In-plasma prozess die Barrierewirkung plasmapolymerisierter 
sperrschichten auf Kunststoffgetränkeflaschen   erhöht werden.

DÜNNE sCHICHTEN

Entwicklung multifunktionaler, kubischer 
Bornitridschichten
Ein langer und steiniger Weg zu dicken, eigenspannungsarmen 
kubischen Bornitridschichten
Sven Ulrich, Michael Stüber, Jian Ye

Der Einbau von sauerstoff in die bor- und stickstoffhaltigen schich-
ten sowie der intensive Ionenbeschuss gehören zu den Kunstgrif-
fen bei der Abscheidung der vielseitig einsetzbaren Verschleiß-
schutzschichten aus kubischem Bornitrid (c-BN).

VAKUUM

Conductance of slot channels formed by cylindrical walls 
Monte Carlo calculations and experimental studies in the molecular gas 
flow regime
Sergey Salikeev, Aleksey Burmistrov, Mikhail Bronshtein, 
Marina  Fomina

Test particle Monte Carlo (TpMC) method and subsequent genera-
lisation provide a uniform formula for calculation of the conduc-
tance of different slot channels in the molecular flow regime.

VAKUUM

kalibrierung von schnüffel-Testlecks
Messung des Leckagestroms gegen Atmosphäre
Wolfgang Jitschin und Baker Farangis

Der Aufbau und die Kalibrierung von Testlecks zur Kontrolle von 
Lecksuchern – insbesondere für sehr kleine Leckagen – wird be-
schrieben.
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Titelbild 4/2013:
PPECVD/PVD-Hybridbeschichtungs
apparatur zur Abscheidung dicker  
eigenspannungsarmer kubischer 
Bornitridschichten (siehe S. 24).
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A vacuum arc plasma source with  
extemded design
Investigations on the working regimes
A. A. Lisenkov, N. Z. Vetrov,  
Yu. A. Bystrov

Investigations on the arc discharge  
allowed for controlling of the modes 
of the plasma source, providing an 
accelerated conversion of the 
cathode to the working mode.


